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KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim: Systemy mechatroniczne w technologiach wytwérczych

Nazwa w jezyku angielskim: Mechatronic systems in manufacturing technologies

Kierunek studiow (jesli dotyczy): Mechatronika
Poziom i forma studiow: | stopien, stacjonarne
Rodzaj przedmiotu: wybieralny

Kod przedmiotu: MCM036110

Grupa kurséw: nie

Wyktad Cwiczenia | Laboratorium | Projekt [ Seminarium
Liczba godzin zaje¢ zorganizowanych w Uczelni 15 15
(ZZU)
Liczba godzin catkowitego naktadu pracy studenta 30 30
(CNPS)
. . Zaliczenie Zaliczenie
Forma zaliczenia
na ocene na ocene
Grupa kurséw
Liczba punktéw ECTS 1 1
w tym liczba punktéw odpowiadajaca zajeciom o
1
charakterze praktycznym (P)
w tym liczba punktéw ECTS odpowiadajaca
zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu 0.6 0.7

(BK)

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI | KOMPETENCJI SPOLECZNYCH

1. Ma podstawowg wiedze z zakresu réznych technologii wytwarzania, mechaniki projektowania konstrukcyjnego i

uktadéw napedowych.

2. Ma wiedze na temat pomiaréw obiektdéw oraz monitorowania proceséw. Zna zasady projektowania i badania

uktadéw regulaciji.

3. Potrafi analizowaé obwody elektryczne stosowane w dokumentacji technicznej oraz zinterpretowaé uzyskane

wyniki badan obiektow.
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CELE PRZEDMIOTU

C1. Nabycie podstawowej wiedzy zwigzanej z systemami mechatronicznymi stosowanymi w technologiach
wytworczych.

C2. Zdobycie umiejetnosci doboru do danej technologii wytwoérczej dedykowanych urzadzen: sensoréw, cztondw
wykonawczych oraz napedoéw mechatronicznych. Potrafi dobra¢ ukfady sterowania urzadzeniami wytworczymi
wykorzystywane w konkretnych rozwigzaniach mechatronicznych.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIE

l. Z zakresu wiedzy:

PEK_WO01 - zna podstawy dotyczace zastosowan systemow mechatronicznych w réznych technologiach
wytworczych, zna dedykowane do tego: sensory, napedy i cztony mechatroniczne,

PEK_WO02 - zna podstawy zasad projektowania mechatronicznego oraz uktady sterowania urzadzen wytwoérczych,
PEK_WO03 - posiada wiedze na temat wybranych rozwigzan mechatronicznych dla obrébki wiérowej, plastycznej
oraz spawalnictwa.

Il. Z zakresu umiejetnosci:

PEK_UO01 - potrafi dobra¢ rozwigzanie mechatroniczne do okreslonej technologii wytwoérczej,
PEK_UO02 - potrafi analizowa¢ efekty dziatania systemu mechatronicznego,

PEK_UQ3 - potrafi zaprojekowa¢ prosty uktad mechatroniczny stosowany w systemach wytwarzania.

lll. Z zakresu kompetencji spotecznych:

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zaje¢ — Wyktad Liczba godzin
Wy1 Omdwnienie roli systemoéw mechatronicznch w technologiach wytwérczych. 2
Wv2 Przeglad sensoréw, napedow i cztondw mechatronicznych stosowanych w 5
y réznych technologiach wytwaérczych.
Wv3 Wprowadzenie do projektowania mechatronicznego wykorzytywanego 5
y najczesciej w technologiach wytwérczych.
Wy4 Wybrane zastosowania mechatroniki w urzadzeniach do obrdbki widrowe;j. 2
Wy5 Wybrane zastosowania mechatroniki w urzadzeniach do obrébki plastycznej. 2
Wy6 Wybrane zastosowania mechatroniki w urzadzeniach spawalniczych. 2
W7 Whioski koricowe i zalecenia do projektowania systemow mechatronicznych w 3
y technologiach wytworczych.
Suma: 15
Forma zaje¢ — Laboratorium Liczba godzin
Lab1 Systemy mechatroniczne stosowane w modelowaniu fizycznym obroki 5
plastycznej.

2/8




Lab2 Systemy mechatroniczne stoswane w klinczowaniu blach. 2

Lab3 Systemy mechatroniczne stoswane w zaawansowanych metodach pomiaru 5
tempertury dla systeméw wytwérczych.

Laba Mechatronika w osprzecie spawalniczym (uchwyty, podajniki drutu, przytbice 5
samosciemniajace).

Lab5 Mechatronika w urzadzeniach do lutowania w mikroelektronice. 2

Lab6 Mechatronika w urzgdzeniach do zgrzewania oporowego. 2

Lab7 Roboty spawalnicze. 3

Suma: 15

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. wyktad tradycyjny z wykorzystaniem transparenciji i slajdéw
N2. eksperyment laboratoryjny

N3. praca wtasna — przygotowanie do laboratorium
N4. przygotowanie sprawozdania

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW UCZENIA SIE (Wyktad)

Oceny (F — formujaca (w
trakcie semestru), P —
podsumowujgca (na
koniec semestru)

Numer efektu uczenia sie

Sposéb oceny osiggniecia efektu uczenia sie

F1

PEK_WO01-PEK_W03;

Kolokwium

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW UCZENIA SIE (Laboratorium)

Oceny (F — formujaca (w
trakcie semestru), P —
podsumowujgca (na
koniec semestru)

Numer efektu uczenia sie

Sposdb oceny osiagniecia efektu uczenia sie

F1

PEK_UO01-PEK_U03

Wejscidwka, srawozdanie z ¢wiczen laboratoryjnych
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LITERATURA PODSTAWOWA | UZUPELNIAJACA

LITERATURA PODSTAWOWA
Opracowanie tematu wyktadu dostarcza wyktadowca.

LITERATURA UZUPELNIAJACA
Marek Gawrysiak: Mechatronika i projektowanie mechatroniczne, Biatystok 1997.

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr hab. inz. Zbigniew Zimniak tel.: 21-62 email: zbigniew.zimniak@pwr.edu.pl
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Faculty of Mechanical Engineering

SUBJECT CARD

Name in Polish: Systemy mechatroniczne w technologiach wytwoérczych

Name in English: Mechatronic systems in manufacturing technologies

Main field of study (if applicable): Mechatronics
Level and form of studies: | level, full-time

Kind of subject: optional

Subject code: MCM036110

Group of courses: no

Lecture Classes | Laboratory | Project | Seminar
Number of hours of organized classes in University 15 15
(ZZU)
Number of hours of total student workload (CNPS) 30 30
Form of crediting Crediting with C.red|t|ng
grade with grade
Group of courses
Number of ECTS points 1 1
including number of ECTS points for practical (P) 1
classes
including number of ECTS points for direct teacher- 06 07
student contact (BK) classes ’ '

PREREQUISITES RELATING TO KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1. It has a basic knowledge of manufacturing techniques, mechanical and structural design propulsion systems.
2. He has knowledge of the measurement object and process monitoring. He knows the principles of design and

testing of control systems.

3. Able to analyze circuits used in technical documentation and interpret the results obtained objects.

SUBJECT OBJECTIVES

C1. Acquisition of basic knowledge related to mechatronic systems used in manufacturing technologies.
C2. Acquiring the ability of selection to the manufacturing technology dedicated devices: sensors, actuators and
mechatronic drives. He can choose the controls productive equipment used in specific mechatronic solutions.
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SUBJECT LEARNING OUTCOMES

I. Relating to knowledge:

PEK_WO01 - know the basics of applications of mechatronic systems in a variety of manufacturing technologies,
know dedicated to this: sensors, actuators and mechatronic units,

PEK_WO02 - familiar with the basic principles of mechatronic design and control systems manufacturing facilities,
PEK_WO03 - have knowledge of the selected mechatronic solutions for machining, metal forming and welding.

Il. Relating to skills:

PEK_UO01 - mechatronic solution is able to select a specific technology, manufacturing,
PEK _UO2 - able to analyze the effects of the mechatronic system,

PEK _UOQ3 - can design simple mechatronic system used in production systems.

lll. Relating to social competences:

PROGRAM CONTENT

Form of classes — Lecture Number of
hours
Lec1 Discussion of the role of mechatronicznch systems in manufacturing technology. 2
Lec2 Overview of sensors, actuators and mechatronic members for the various 5
manufacturing technologies.
Lec3 Introduction to designing mechatronic technologies used mostly in 5
manufacturing.
Lec4 Selected applications in mechatronics equipment for machining. 2
Lech5 Selected applications of mechatronics in metal forming. 2
Lec6 Selected applications of mechatronics in welding equipments. 2
Lec? Final conclusions and recommendations for the design of mechatronic systems 3
in manufacturing technologies.
Total hours: 15
N f
Form of classes — Laboratory umber o
hours
Lab1 Mechatronic systems used in the physical modeling of the metal forming. 2
Lab2 Mechatronic systems used in the clinching sheets. 2
Lab3 Mechatronic systems used in advanced measurement methods tempertury for 5
manufacturing systems.
Lab4 Mechatronics in welding accessory (handles, wire feeders, darkening helmets). 2
Lab5 Mechatronics in equipment for soldering in microelectronics. 2
Lab6 Mechatronics in equipment for resistance welding. 2
Lab7 Welding robots. 3
Total hours: 15
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TEACHING TOOLS USED

N1. traditional lecture with the use of transparencies and slides
N2. laboratory experiment

N3. self study - preparation for laboratory class

N4. report preparation

EVALUATION OF SUBJECT LEARNING OUTCOMES ACHIEVEMENT (Lecture)

Evaluation (F — forming
(during semester), P —

. Learning outcomes number Way of evaluating learning outcomes achievement
concluding (at semester
end)
F1 PEK_WO01-PEK_WO03; Test

EVALUATION OF SUBJECT LEARNING OUTCOMES ACHIEVEMENT (Laboratory)

Evaluation (F — forming
(durlng.semester), P- Learning outcomes number Way of evaluating learning outcomes achievement
concluding (at semester
end)
F1 PEK_UO1-PEK_UO03 Entrance, laboratory report

PRIMARY AND SECONDARY LITERATURE

PRIMARY LITERATURE
The development of the subject of the lecture provides a lecturer.

SECONDARY LITERATURE
Marek Gawrysiak: Mechatronics and Mechatronic Design, Biatystok 1997.

7/8




SUBJECT SUPERVISOR

dr hab. inz. Zbigniew Zimniak tel.: 21-62 email: zbigniew.zimniak@pwr.edu.pl
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